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Исследовано влияние потока мягкого импульсного рентгеновского излучения на топографию поверхности хрома. Облучение проводили с использованием сильноточного генератора МИГ [1]. Образец располагался на расстоянии 10 см от источника рентгеновского излучения. Длительность импульса (или одной дозы) излучения равнялась 60 нс, энергия в рентгеновском импульсе составляла (10-12)±2 кДж, что соответствует плотности энергии излучения на поверхности образца ~10 Дж/см2.
[bookmark: _GoBack]Установлено, что в результате такого воздействия  на поверхности хрома по границам зерен  формируются  полости глубиной не менее нескольких микрон, вытянутых вдоль границ зерна. Дефекты в виде кратеров   которые формируются на поверхности металлов после их обработки мощными импульсами пучками электронов, ионов и плазмы, не обнаружены. 
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